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摘要(译)

本发明涉及传感器元件、磁性粒子的检测方法及目标物质的检测方法。
传感器装置被配置为使用具有作为磁场传感器的功能并能够通过电流的
施加在传感器表面上产生用于收集磁性粒子的磁场的传感器元件。结
果，可提供可在传感器上有效收集用作标记的磁性粒子同时可减轻用于
收集磁性粒子的磁场对传感器的影响的传感器装置。
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